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Abstract (en)
[origin: JP2015137648A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a process for manufacture of a rotor device for a vacuum pump, in particular,
a turbo molecular pump that can accommodate for a high pump performance and that can be driven under a high rotational speed and a high
torque without any danger.SOLUTION: A problem described above is solved by a process for manufacture of a rotor device for a vacuum pump,
in particular a turbo molecular pump including one rotor shaft (10), at least one rotor disk (12) connected to the rotor shaft (10), and at least one
reinforcing ring (14) enclosing the rotor disk (12). In this case, the method of this invention includes a pressing contact connection in one cross
sectional direction, in particular an extension pressing contact connection or a shrinkage pressing contact connection formed between the reinforcing
ring (14) and the rotor disk (12).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Rotoranordnung flr eine Vakuumpumpe und Rotoranordnung fiir eine Vakuumpumpe,
insbesondere fiir eine Turbomolekularpumpe, welche eine Rotorwelle (10), wenigstens eine mit der Rotorwelle verbundene Rotorscheibe (12) und
wenigstens einen die Rotorscheibe umgebenden Armierungsring (14) aufweist. Das Verfahren umfasst, dass zwischen dem Armierungsring (14) und
der Rotorscheibe (12) eine Querpressverbindung, insbesondere eine Dehnpressverbindung oder eine Schrumpfpressverbindung, ausgebildet wird.
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